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* PVD: Physical Vapor Deposition
» CVD: Chemical Vapor Deposition
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Vakum Sert Lehimleme

Vakum altinda lehimleme iglemi vakum sert lehimleme (VSL)
olarak bilinir. “Sert lehimleme” 1slemini normal lehim 1sleminden
aywran en oOnemli oOzellik, islem sirasinda kullanilan lehim
malzemelerinin, normal lehimleme islemlerinde kullanilan
malzemelere gore, daha yiiksek sicakliklarda sivi fazina gegiyor
olmalandir. Yiiksek sicaklikta uygulanmalar nedeniyle VSL, et
kalinliklar1 farkli olabilen karmasik tasarimlardaki malzemelerin
(sekillendirilmis farkli metaller, seramikler, v.b.), sekilsel
bozulmalarina neden olmadan birlestirilmelerine imkan veren
oldukea hassas bir yontemdir.

Vakum sert lehimleme, diger malzeme birlestirme teknikleri ile
karsilastirldiginda; hassas bilesenler i¢in rahatlikla kullanilabilir
olmasi, ¢ok sayida bileseni kolaylikla bir araya getirebilmesi,
bilesenler arasinda maksimum dayan¢ olusturmasi, birlesme
yerlerinin kopma dayamiminin ¢ok yiiksek olmasi, tekrarlanabilir
olmasi ve tiim bu siirecin temiz olmasi agisindan oldukg¢a
avantajhidir. Bu avantajlarindan dolay: genellikle havacilik, uzay,
elektronik, otomotiv ve hassas miihendislik alanlarinda Dog. Dr. Baybars ORAL
kullamImaktadir. Hatta parga baglant: sayisi fazla olan, karmagik SIRKET MUDURU
pargalarin birlestirilmesi sadece vakum sert lehimleme ile
miimkiin olmaktadir.

Bu yontemle yiksek tekrarlanabilirlik gerektiren ve aymi
zamanda lehimleme sonrasi dahi ¢ok temiz kalmasi istenen
parcalar rahathkla iretilmektedir. Islem vakum altinda
yapildigindan dolayi, parga yiizeyinde oksitlenme gibi sonradan
temizlik islemi gerektirecek durumlar ger¢eklesmemektedir.
Vakum sert lehimleme isleminde kullanilan lehim (veya baska bir
isimle “dolgu”) malzemesi ve uygulamanmn yapildigi ortam
sicakligr nitelikli sonug¢ almak i¢in gereken iki 6nemli faktordiir.
Dolgu malzemesinin erime sicakh@ mutlaka birlestirilecek ana
malzemelerin her birinin erime sicakh@nin altinda olmah ve
eriyik halde bu iki malzemenin birlestirilme arahklarinin
arasindan rahatlikla akabilme 6zelliginde olmalidir.
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Vaksis, kisa siire once vakum sert lehimleme prosesi igin
tasarlayip trettigi  “VF-H 1300 Vakum Firminin” teslimatini
gerceklestirmistir. Finnin vakum diizeyi <1x10-6 Torr, stirekli
calisma sicakligni  1250°C°dir.  Yiikleme isleminin  kolay
gerceklesmesi i¢in yatay konumlu silindirik vakum kazaninn iki
ucunda 120° acilan iki kapi mevcuttur. Sistemde isitma ve
sogutma bolgeleri haraketli yalitm duvann mekanizmasiyla
aynilmistir. Ayrica, sogutma sirasinda gaz ajitasyonu da
yapilabilmektedir. Bu 6zelliklerinden dolay: sogutma hizi benzer
sistemlere gore ¢ok daha fazladir. Tum islemler bilgisayar

tizerinden tam otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Sistem ‘ l
hakkinda daha detayli bilgi Sayfa 4’te meveuttur.

Tum sorularmiz, talepleriniz ve onerileriniz i¢in bizimle her

zaman iletisime gecebilirsiniz. Dog. Dr. Baybars ORAL
SIRKET MUDURU

Saygilarimla,
Dog¢. Dr. Baybars ORAL

Her Hakk: Sakhdir.



e-pulten

Vaksis Vakum Sistemleri Biilteni
Yil: 7, Sayi: 19, Nisan 2017

yeni Urdn
Vaksis/VF-H 1300 Vakum Firini

Teknik Ozellikler

Vakum Dizeyi < 1x10° Torr
Sizdirmazlik Dizeyi < 10°® Torr.l/s
Vakum Odasi: 90 cm ¢apinda 150 cm uzunlugunda
Firin

Maksimum Sicaklik: 1300°C

Sirekli Calisma Sicakhdi: 1250°C

Sicaklik Uniformitesi:

1000°C tzerinde maks. +3

1000°C-2000°C arasinda maks. 5

Isitma hizlari:

25°C’den 1000°C'ye en hizli dakikada 50°C

1000°C’den 1300°C'ye dakikada 35°C

Sogutma hizlar:

1000°C’'den 200°C'ye en yavas dakikada 15°C
1000°C’den 200°C’ye dakikada 150°C

Difizyon Pompasi: 10.000 I/s

Mekanik Destek Pompasi: 500 m*/saat

Basing Okuma: Soduk Katot ve Konvektron

Yukleme: Silindirin ucundan 120° agilan kapi ile
Kontrol: Bilgisayar Gizerinden tam otomatik

Gaz Akisi: 4 adet gaz akis kontrolclist ve gaz arindirma

sistemi Her Hakki Sakhdir. @
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Fateldiharimii...

APS Mart Toplantisi 2017
New Orleans, ABD (13-17 Mart 2017)

https.//www.aps.org/meetings/march/index.cfm

APS March Meeting 2017, 13-17 Mart 2017
tarihleri arasinda ABD, New Orleans'ta
gerceklestirilmigtir.

Vaksis 704 numaral standda ilgili kahlimcilar ile

bulusmus, Vaksis Uranleri hakkinda detayl bilgi
aktarmigtir.

BioEl2017 Uluslararasi Biyoelekironik Kig Okulu
Kirchberg, Tirol, Avusturya (11 - 18 Mart 2017 )

hitp://www.jku.al/conferences/content/e216103

"BioEl2017 Uluslararasi Biyoelektronik Kig Okulu"
11 - 18 Mart 2017 tarihleri arasinda Kirchberg,

Tirol, Avusturya'da gerceklestiriimistir. Vaksis,

etkinligin sponsoru olmustur. R&D anp ENGINEERING

Her Hakki Sakhdir. © 2017



e-pulten

Vaksis Vakum Sistemleri Bulteni
Yil: 7, Sayi: 19, Nisan 2017

etkinlikler
Fllcakiarimeit...

E-MRS 2017 Bahar Toplantisi
Strazburg, Fransa (23 - 25 Mayis 2017)

hitp://www.european-mrs.com/meetings/201 7-spring-meeting

E-MRS 2017 Spring Meeting 23 - 25 Mayis 2017
tarihleri  arasinda  Strazburg,  Fransa’'da
gerceklestirilecektir.

Vaksis 73 numaral standda ilgili katlimeilar ile
bulusacak, Vaksis urinleri hakkinda detayl bilgi
aktaracaktir.

Her Hakki Sakhdir. © 2017



